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大塚電子、 「第１０回岩木賞」 優秀賞を受賞
三次元形状体のコーティング膜厚 ・ 膜質の非破壊測定が評価

2018 年 2 月 26 日

大塚電子株式会社

各種計測機器ならびに検査機器の製造販売をおこなう大塚電子株式会社 ( 本社 ： 大阪府枚方市、 代表取

締役社長 ： 大河原 敏治 ) は、 このほど 「反射分光干渉法を用いた三次元形状体へのコーティング厚みの非破

壊測定」 の業績に対し、 トライボコーティング技術研究会、 未来生産システム学協会 （NPS） などからなる岩

木賞審査委員会が選定をおこなう 「第 10 回岩木トライボコーティングネットワークアワード ( 岩木賞 )」 の優秀

賞を受賞いたしました。

「反射分光干渉法を用いた三次元形状体へのコーティング厚みの非破壊測定」 の業績は、 独自の 「顕微反

射分光方式」 によって、形状のある実サンプルに被覆された DLC などコーティング膜の厚みの、非破壊・非接触、

高精度 ・ 高速での測定を実現した技術が認められたものです。

実際のコーティング対象となる材料は三次元形状を持っており、 従来法である平板のモニター ・ サンプルを

用意してのボールによる研磨式試験法や SEM といった破壊検査手法では対応できません。 本業績では、 独自

の顕微反射分光方式を用い、 かつ最小 3μm の測定径で、 三次元形状を持つ材料であってもオートフォーカス

機能によるスキャニングで非破壊・非接触での各箇所の膜厚測定を実現しました。 膜厚だけでなく光学定数（屈

折率、 消衰係数） といった膜由来の構造解析も可能で、 機能性フィルム、 プラスチック、 半導体、 電池材料、

光学材料、 自動車部品、 ディスプレイ用部材、 医用部材など、 幅広い応用が可能なことが評価されました。

岩木賞は、 未来生産システム学協会が表面改質、 トライボコーティング分野での著しい業績を表彰するもの

で、 当該分野で多大な業績を上げた故 ・ 岩木正哉博士 （理化学研究所元主任研究員、 トライボコーティング

技術研究会前会長） の偉業を讃えて、 トライボコーティング技術研究会が提唱して 2008 年度に創設されまし

た。
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※ こちらに掲載されている情報は、 発表日現在の情報です。 最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

■ 製品ホームページ

　　顕微分光膜厚計 OPTM seires : https://www.otsukael.jp/product/detail/productid/111

■ 顕微分光膜厚計 OPTM seires

顕微反射分光干渉法を用いた微小領域での絶対反射率測定により、高

精度な膜厚・光学定数解析が可能な装置です。

 各種フィルムやウェーハ、光学材料などのコーティング膜の厚みや多層

膜を非破壊・非接触で測定できます。測定時間は1秒/pointの高速測定

が可能で、初めての方でも簡単に光学定数の解析ができるソフトウェア

を搭載しています。


